PLO2Z2 -

PLO33 -
PICMA® Chip Miniatur Piezoaktoren (LVPZT)

PICMA® Chip Aktore. i i i
. keramisch isolierten Multilayer-Piezoaktor:
Biiroklammer zu

M

B Ultra-kompakt: ab 2 x 2 x 2 mm

B Druckbelastbarkeit bis 1000 N

B Sub-ms Ansprechzeit
B Sub-nm Auflésung

Kleinste Abmessungen — hohe
Leistungsfahigkeit

PICMA® Chip Piezoaktoren sind
mit einer GroBe ab2x2 x2 mm
die kleinsten Multilayer-Piezo-
aktoren auf dem Markt. Sie
ermoglichen Subnanometer-
Auflésungen mit Reaktions-
zeiten im Mikrosekundenbe-
reich und sind deshalb ideal fir
hochdynamische Anwendun-
gen geeignet.

Anwendungsbeispiele

m Statische u. dynamische
Prazisionspositionierung

m Lasertuning
m Mikrodosierung

m Metrologie /
Interferometrie

m Life-Science,
Biotechnologie

m Photonik
m Nanotechnologie

Weitere Beispiele
siehe S. 1-5

Neuer Fertigungsprozess,
optimierte Piezokeramik

PICMA® Piezoaktoren bestehen
aus einem hochzuverlassigen
monolithischen Piezokera-
mikblock mit vollkeramischer
Isolation. Sie basieren auf
einer speziellen PZT-Keramik
und Fertigungstechnik, die
Eigenschaften wie Steifigkeit,
Kapazitat, Auslenkung, Tempe-
raturstabilitat und Lebens-
dauer ideal kombinieren.

Hohere Lebensdauer durch
keramische Isolation

Durch die vollkeramische Iso-
lation sind die Chip-Aktoren
hervorragend gegen Umwelt-

Technische Daten / Bestellnummern

Bestell- Abmessungen Stellweg
nummer* A xBxTH [pm] £20%
[mm] (0-100V)
PL022.30 2x2x2 2,2
PL0O33.30 3x3x2 2,2
PL0O55.30 5x5x2 2,2

Piezo - Nano

PLOSS

einflisse geschitzt und errei-
chen eine weit hohere Lebens-
dauer als konventionelle Ak-
toren. Durch die hohe Reso-
nanzfrequenz sind die Aktoren
ideal fur den hochdynami-
schen Betrieb mit kleinen Las-
ten geeignet; je nach Belastung
wird eine externe Vorspannung
fur dynamische Anwendungen
empfohlen. Die hohe Curie-
temperatur von 320 °C ermog-
licht einen nutzbaren Tempe-
raturbereich von bis zu 150 °C,
weit jenseits der 80 °C Grenze,
die fir konventionelle Multi-
layeraktoren gilt. PICMA®
Piezoaktoren arbeiten bei redu-
ziertem Stellweg bis in den kry-
ogenen Temperaturbereich.

Optimale UHV Kompatibilitat -
minimales Ausgasen

Der Wegfall von Polymeriso-
lation und die hohe Curie-
Temperatur (Ausheizbarkeit bis
150 °C) stellen optimale Vor-
aussetzungen fiir den Einsatz
im Hochvakuum dar.

Verstarker und Controller

Pl bietet eine groRe Auswahl
an rauscharmen Verstarkern
und Controllern flr Piezoak-
toren an (s. Kapitel ,Piezoelek-
tronik”) und entwickelt auch
kundenspezifische Piezoelek-
troniken.

Blockier- Elektrische Resonanz-

kraft [N] Kapazitat frequenz
[nF] £20% [kHz]

> 250 25 > 300

> 300 50 > 300

> 500 250 > 300

* Optional mit Teflonlitzen erhaltlich; dazu die letzte Ziffer der Bestellnummer

in 1 andern (z.B. PL022.21).

Positioning

Pl

Piezo-Nano-
positioniersysteme

Aktive Optik /
Piezokippspiegel

Tutorium: Nanoposi-
tionieren mit Piezos

Kapazitive Sensoren

Piezoelektronik

Hexapoden /
Mikropositionierung

Faserpositionierung

Motorsteuerungen

Piezomotoren /

Stelltische
Index
o
+1
om
o |
A<0.1
[0}
o
o
+1
T
—
PICMA® Chip Abmessungen
in mm. Siehe Tabelle fur
Abmessungen A, B, TH.

Resonanzfrequenz gemessen bei 1 V,,,
unbelastet, Kapazitat

gemessen bei 1V, 1 kHz.

Max. Betriebsspannung: -20 bis +100 V
Max. Betriebstemperatur: 150 °C
Standardanschlisse: Létbare Kontakte
Sonderausfiihrungen und andere
Spezifikationen auf Anfrage.
Empfohlene Vorspannung fiir dynami-
schen Betrieb: 15-30 MPa

1-11 —



